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OMNIS Extension Module
2.1055.0020

OMNIS Extension Module は、OMNIS IC の拡張モジュールとして機能し、常にメインモジュールと連携し
て稼働します。従って、OMNIS IC は最大 5 レベルまで拡張することができます。OMNIS Extension
Module には、OMNIS Degasser Unit や OMNIS High-Pressure Pump Unit、OMNIS Conductivity
Detector Unit など、最高 5 台までのファンクションユニットを収容することができます。

ブラインドカバーユニットは、拡張モジュールには標準で付属していないため、別途追加する必要がありま
す。
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納品範囲 2.1055.0020

Order Number 説明 数量

1.1055.0020 OMNIS Extension Module 1 PCS

OMNIS Extension Module は、OMNIS IC の拡張モ
ジュールとして機能し、常にメインモジュールともに稼
働されます。OMNIS IC は、最大 5 レベルまで拡張する
ことができます。OMNIS Extension Module は、
OMNIS Degasser Unit、OMNIS High-Pressure Pump
Unit、または OMNIS Conductivity Detector Unitな
ど、最高 5 台まで、ファンクションユニットのための場
所を提供します。

6.02107.040 ネットワークケーブル、0.3 m 1 PCS

OMNIS 装置をイーサネットルーター、イーサネットス
イッチ、もしくはローカルネットワークに接続するため
のネットワークケーブル (0.3 m)

6.02122.120 電源コード、C13/14、0.35 m 1 PCS

OMNIS Extension Module 接続用電源コード（0.35
m）
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6.02601.060 固定レール、Extension 1 PCS

OMNIS IC Extention モジュール用固定レール。

6.05801.050 ドア1キット 1 PCS

交換部品：OMNIS IC Door 1。必要なヒンジが付属して
います。

6.01816.000 排水チューブ、7/9 mm、1 m 1 PCS

シリコン製排水チューブ
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オプションアクセサリー

2.1056.0110 
OMNIS Degasser Unit 1-
Channel

OMNIS Degasser Unit 1-Channel は、OMNIS IC System で溶離液
やサンプルから溶存したガスや気泡を自動で取り除きます。溶離液
を脱気することでベースラインが安定し、クロマトグラフィー測定
の精度が向上します。ガスを多く含むサンプルでは、統合型サンプ
ル脱気装置によって、インジェクションごとに一定したサンプル容
量が確実にサンプルループに入るようにします。その結果、再現性
と分析が著しく向上し、手動での脱気が完全に不要になります。新
しい技術的 Film Degassing Chamber （フィルム脱気チャン
バー）コンセプトにより、OMNIS Degasser Unit は格段に効率的
になりました。
OMNIS Degasser Unit は、OMNIS Extension Module に統合でき
る省スペース型製品です。OMNIS Degasser Unit 1-Channel は、
チャンバーを 2 つ、3 つまたは 4 つに拡張できます。その際、
Degasser Unit を最高 4 つまでの溶離液脱気装置 (チャンバー 4つ)
か、1 つのサンプル脱気装置と 3 つまでの溶離液脱気装置のいずれ
かで装備することができます。
仕様:
– 真空確立所要時間: < 10 s
– 脱気効率: > 150 µL air / min、1 mL/min の場合
– 溶媒に対する耐薬品性: 制限なし (PFC 以外)
– 拡張性: はい、4 チャンネルまで
– フローパス: メタルフリー
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2.1056.0120 
OMNIS Degasser Unit 2-
Channel

OMNIS Degasser Unit 2-Channel は、OMNIS IC System で溶離液
やサンプルから溶存したガスや気泡を自動で取り除きます。溶離液
を脱気することでベースラインが安定し、クロマトグラフィー測定
の精度が向上します。ガスを多く含むサンプルでは、統合型サンプ
ル脱気装置によって、インジェクションごとに一定したサンプル容
量が確実にサンプルループに入るようにします。その結果、再現性
と分析が著しく向上し、手動での脱気が完全に不要になります。
OMNIS Degasser Unit は、OMNIS Extension Module に統合でき
る省スペース型製品です。OMNIS Degasser Unit 2-Channel は、
チャンバーを 3 つまたは 4 つに拡張できます。その際、Degasser
Unit を最高 4 つまでの溶離液脱気装置 (チャンバー 4つ) か、1 つ
のサンプル脱気装置と 3 つまでの溶離液脱気装置のいずれかで装備
することができます。
仕様:
– 真空確立所要時間: < 10 s
– 脱気効率: > 150 µL air / min、1 mL/min の場合
– 溶媒に対する耐薬品性: 制限なし (PFC 以外)
– 拡張性: はい、4 チャンネルまで
– フローパス: メタルフリー
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2.1056.0210 
OMNIS High-Pressure Pump 
Unit

OMNIS IC High-Pressure Pump Unit は、イオンクロマトグラ
フィーに特化して設計された、先進的な耐薬品性の高圧ポンプで
す。
本製品は溶離液の脈動を制御した供給を特長としており、容量が自
動的に補正されるため、追加のパルセーションダンパーは必要あり
ません。ポンプのストロークは、稼働条件に応じて動的に最適化さ
れるため、最適なパフォーマンスを保障します。同期された 2 つの
個別のドライブが正確な制御と一定した流量を実現します。ピスト
ンはポンプヘッドではなく駆動部に接続されており、これにより安
定性が向上し、メンテナンスが簡素化されます。フローパスはメタ
ルフリーで化学的に不活性なため、侵食性媒体に最大限の適合性が
あります。加えて、0 ～ 14 までの広範囲の pH 値の物質に耐性が
あるため、幅広い用途に適しています。
結晶化を防ぎ、メンテナンス作業を最小限に抑えるため、OMNIS
IC High-Pressure Pump Unit にオプションでピストンシール洗浄
を装備することができます。OMNIS High-Pressure Pump Unit に
は、手動のパージバルブが含まれています。OMNIS IC System に
7/3 インジェクターが取り付けられている場合、脱気プロセスを全
自動で実行できます。
仕様:
– 圧力範囲: 0 ～ 42 MPa
– 流量範囲: 0.0001 ～10.000 mL/min
– 流量精度: < 0.1%
– 流量再現性: < 0.1%
– 脈動: < 0.1 %
– ポンプヘッドの材質: PEEK

2.1056.0310 
OMNIS Dosing Drive Unit

OMNIS Dosing Drive Unit は、液体を正確に吸引および吐出す
る、装着可能なシリンダーユニットのドージングデバイスとして機
能します。
OMNIS Dosing Drive Unit は様々なシリンダーユニット (2 ～ 50
mL) と互換性があります。新設計により、吐出時により高い分解能
と精度を実現します。
仕様:
– 分解能: シリンダー容量あたり 250 000 ステップ
– 吐出時間/ 充填時間: 10 秒
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2.1056.0410 
OMNIS Actuator Unit

OMNIS Actuator Unit は、OMNIS IC System の様々なインジェク
タやセレクタ、および OMNIS MSM Unit の駆動システムとして機
能します:
– OMNIS Actuator Unit はインジェクターバルブと組み合わせて、

溶離液のフローへのサンプルのインジェクションに使用されま
す。

– セレクターバルブを装備した OMNIS Actuator Unit は、複数の
異なる液体を切り替えるトグルボタンとして使用されます。

– OMNIS MSM Unit はサプレッサーローターとともに Metrohm
Suppressor Module (MSM) を形成しています。MSM は、
OMNIS IC System でケミカルサプレッサーとして使用されま
す。

2.1056.0510 
OMNIS Column Holder Unit

OMNIS Column Holder Unit は、OMNIS IC System でインテリ
ジェントなカラムホルダーとして機能し、分離カラムとガードカラ
ムを固定できます。カラムを固定するため、OMNIS Column
Holder Unit にはチップ接点が付いたカラムホルダーがあります。
カラムの別の端は、固定レールの Clip で支えられます。カラム
チップを使うと、ソフトウェアでカラムを認識し、インジェクショ
ン数や生産データ (製品番号、製造番号など) を読み込むことができ
ます。
ご利用の OMNIS IC アプリケーションに適したカラムをこちらで検
索してください: カラム検索ファインダー

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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2.1056.0520 
OMNIS Column Thermostat 
Unit 1

OMNIS Column Thermostat Unit 1 は、OMNIS IC System の中で
着脱式カラムトレイ付きインテリジェントカラムサーモスタットと
して機能します。ファンなしで機能する、内蔵ペルティエ技術によ
り、サーモスタットは加熱も冷却もでき、安定したベースラインを
保証します。カラムトレイとして横方向に取り付けることにより、
カラムの取り付け・取り外しが容易になり、カラムの交換作業も軽
減されます。
カラムトレイにはカラムが固定・収容されます。カラムは、イン
ジェクション数や生産データ (製品番号、製造番号) などの重要なカ
ラムパラメータを読み取れるインテリジェントカラムチップに取り
付けられます。
カラムサーモスタットは分離カラムおよび溶離剤の温度調整を行
い、測定条件を安定させます。分離カラム内での温度変化を避ける
ため、溶離液は予熱カートリッジで定義された温度に予熱または冷
却されます。OMNIS Column Thermostat Unit はカラムを 2 つま
で加熱・冷却できます。
Column Thermostat Unit 1 には、稼働のためにカラムが 1 つ装備
されています。ユニットには、2 本目の予熱キャピラリーで 2 つめ
のカラムを後から装備できます。
複数の温度帯には、他のOMNIS Extension Module に追加の
OMNIS Column Thermostat Unit を組み込むことができます。
OMNIS Column Thermostat Unit 1 には、リークセンサーと外部
の排出口があります。ゆえに、漏れは直ちに検出され、漏出した液
体は排出されるため、OMNIS IC System が損傷することはありま
せん。
ご利用の OMNIS IC アプリケーションに適したカラムをこちらで検
索してください: 。カラム検索ファインダー
仕様:
– 温度範囲: 5 ～ 80 °C
– 温度分解能 (調整可能): 1 °C
– 最低温度: 5 °C
– 最高温度: 80 °C
– ヒートアップ時間: 5 分 (25 °C から 50 °C)
– 冷却時間: 14 分 (50 °C から 25 °C)
– 温度安定性: 0.05 °C
– 温度の再現性: 0.2 °C

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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2.1056.0530 
OMNIS Column Thermostat 
Unit 2

OMNIS Column Thermostat Unit 2 は、OMNIS IC System の中で
着脱式カラムトレイ付きインテリジェントカラムサーモスタットと
して機能します。ファンなしで機能する、内蔵ペルティエ技術によ
り、サーモスタットは加熱も冷却もでき、安定したベースラインを
保証します。カラムトレイとして横方向に取り付けることにより、
カラムの取り付け・取り外しが容易になり、カラムの交換作業も軽
減されます。
カラムトレイにはカラムが固定・収容されます。カラムは、イン
ジェクション数や生産データ (製品番号、製造番号) などの重要なカ
ラムパラメータを読み取れるインテリジェントカラムチップに取り
付けられます。
カラムサーモスタットは分離カラムおよび溶離剤の温度調整を行
い、測定条件を安定させます。分離カラム内での温度変化を避ける
ため、溶離液は予熱カートリッジで定義された温度に予熱または冷
却されます。OMNIS Column Thermostat Unit はカラムを 2 つま
で加熱・冷却できます。
Column Thermostat Unit 2 には、稼働のためにカラムが 2 つ装備
されています。
複数の温度帯には、他のOMNIS Extension Module に追加の
OMNIS Column Thermostat Unit を組み込むことができます。
OMNIS Column Thermostat Unit 2 には、リークセンサーと外部
の排出口があります。ゆえに、漏れは直ちに検出され、漏出した液
体は排出されるため、OMNIS IC System が損傷することはありま
せん。
ご利用の OMNIS IC アプリケーションに適したカラムをこちらで検
索してください: 。カラム検索ファインダー
仕様:
– 温度範囲: 5 ～ 80 °C
– 温度分解能 (調整可能): 1 °C
– 最低温度: 5 °C
– 最高温度: 80 °C
– ヒートアップ時間: 5 分 (25 °C から 50 °C)
– 冷却時間: 14 分 (50 °C から 25 °C)
– 温度安定性: 0.05 °C
– 温度の再現性: 0.2 °C

https://www.metrohm.com/products/accessories/column-finder.html
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2.1056.0610 
OMNIS MSM Unit

OMNIS MSM Unit はサプレッサーローターとともに Metrohm
Suppressor Module (MSM) を形成しています。MSM は、
OMNIS IC System でケミカルサプレッサーとして使用されます。
ケミカルサプレッションの場合、溶離液の電導性の対イオンは、イ
オン交換によって電気伝導度の低いイオンと交換されます。その結
果、バックグラウンド電気伝導度が著しく低下し、検出感度が明ら
かに向上します。OMNIS MCS Unit (Metrohm CO  Suppressor)2
と組み合わせることで、連続サプレッションを用いてバックグラウ
ンド電気伝導度を絶対最小限に低減し、感度をさらに向上させま
す。
サプレッションに関する詳細をご覧ください: イオンクロマトグラ

。フィーのモノグラフ
サプレッサーローターの他に、SPM ローター (Sample
Preparation Module Rotor) を OMNIS MSM Unit に装着すること
もできます。OMNIS MSM Unit は、SPM ローターと組み合わせ
て Metrohm インライン中和に使用されます。その際、強アルカリ
または酸性サンプルの pH 値は pH 値 5 ～ 7 に中和されます。
必要に応じて、サプレッサーローターの代わりにインジェクタまた
はセレクタを OMNIS MSM Unit に取り付けることができます。

2.1056.0710 
OMNIS MCS Unit

OMNIS MCS Unit は、OMNIS IC System で CO  サプレッサーと2
して機能します。Metrohm CO  Suppressor (MCS) は溶離液流か2
ら CO  を除去します。MCS は MSM とともに連続サプレッサーと2
して機能します。その結果、バックグラウンド電気伝導度が低下
し、ベースラインノイズが低減され、検出感度が向上します。シス
テムピークは最小限に抑えられます。
MCS では、溶離液は気体透過キャピラリーを通って流れます。真
空ポンプによって圧力と濃度の差が生成され、溶離液流でキャピラ
リーから CO  が拡散されます。MCS から CO  を除去するため、2 2
CO  フリーの空気の流れが空気口から継続的に吸引されます。2
連続サプレッションに関する詳細をご覧ください: イオンクロマト

。グラフィーのモノグラフ
仕様:
– 真空確立所要時間: < 10 s
– フローパス: メタルフリー

https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
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2.1056.0720 
OMNIS MCS MB Unit

OMNIS MCS MB Unit は、OMNIS IC System において CO  サプ2
レッサーとして機能し、特にマイクロポアカラムに適しています。
Metrohm CO  Suppressor (MCS) は、溶離液の流れから CO  を除2 2
去します。MCS は MSM と連動して連続サプレッサーとして機能
します。これにより、バックグラウンド電気伝導度が低下し、ベー
スラインノイズが低減されるため、検出感度が向上します。システ
ムピークは最小限に抑えられます。
MCS では、溶離液は気体が透過するキャピラリーを流れます。真
空ポンプは圧力差と濃度差を生じさせるために用いられ、溶離液の
流れとともに CO  がキャピラリーから拡散します。MCS から CO2 2
 を除去するため、空気入口から CO  を含まないエアフローを送り2
込みます。
連続サプレッションの詳細についてはこちらをご覧ください: イオ

。ンクロマトグラフィーのモノグラフ
仕様：
– 真空達成までの時間: 10 s
– フローパス: メタルフリー

2.1056.0810 
OMNIS Conductivity 
Detector Unit

OMNIS Conductivity Detector Unit は、OMNIS IC System で電気
伝導度検出器として機能します。
電気伝導度検出器は、ポンプで送られる液体の電気伝導度を連続測
定します。サンプルは、分離カラムの中でイオンコンポーネントご
とに分離されます。その後、分離されたイオンにより、電気伝導度
検出器における測定信号に、ベースラインと比較して変化が生成さ
れます。これは、クロマトグラム上で評価可能なピークとして現れ
ます。
電気伝導度の変化は、電解液の濃度タイプおよび適用されるサンプ
ル容量に依存します。ベースラインノイズが低いため、Limit Of
Detection が低くなり、より高精度な測定が可能となります。電気
伝導度検出器は高い熱安定性を示すため、再現性の高い測定条件を
保証します。
仕様:
- 0～35000 µS/cm（範囲切り替えなし）
- セル容量: 0.3 µL
- ステンレス鋼製リング電極 X2CrNiMo17-12-2 (316 L)、MSA と
の互換性あり
- 最大作動圧力: 10.0 MPa (100 bar)
- ペルチェ素子によるセル温度制御: 15～60 °C （1 °C 刻み）
- 温度安定性: 0.001 °C
- ベースラインノイズ: 連続サプレッションの場合、通常 0.1 nS/cm
- キャピラリー: 内径 0.18 mm

https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
https://www.metrohm.com/products/8/1085/81085077.html
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2.1056.0910 
OMNIS Multi Flow Monitor 
Unit

OMNIS Multi Flow Monitor Unit はOMNIS IC System で流量モニ
タリングとして機能します。この装置はフローのトレンド変化を検
出することができます。OMNIS Software で対応する措置が定義さ
れている場合、OMNIS IC System はこれを実行します。
流量を連続モニタリングすることは、OMNIS IC System 全体をス
ムーズに稼働するためにも有効です。流量の変化は、ポンプチュー
ブの摩耗やろ過膜の汚れなど、OMNIS IC System に機能障害が生
じていることを示唆しています。
OMNIS IC System から排出された液体は、最大 4 つまでのチャン
ネルを通り、OMNIS Multi Flow Monitor Unit の排液容器に流さ
れます。どのチャンネルの流量も、個別に、かつ他のチャンネルか
ら独立してモニタリングできます。4 つ以上のチャンネルを排水シ
ステムに導く場合、試薬オーガナイザー (フローモニタリングなし)
に追加の排液容器を取り付けることができます。
仕様:
– 流量範囲: 0.1 ml/min ～ 8 ml/min、水の場合
– 測定チャンネル数: 4

2.1056.1010 
OMNIS Peristaltic Pump 
Unit 1-Channel

OMNIS Peristaltic Pump Unit は、OMNIS IC System で、サンプ
ルや補助溶液を輸送するペリスタリックポンプとして機能します。
ペリスタリックポンプは変位の原理に従って、すなわち、ポンプ
チューブを外部から機械的に変形させ、ポンプチューブから液体を
押し出して稼働します。ポンプチューブは回転するローラーヘッド
に押しつぶされ、変形します。
1 チャンネルペリスタリックポンプは、2 チャンネルペリスタリッ
クポンプに拡張できますが、その際、両方のチャンネルを異なる回
転数で稼働できます。
仕様:
– チャンネル数: 1 (2チャンネルまで拡張可能)
– 増加回転数: 2.5 rpm
– 最小回転数: 2.5 rpm
– 最大回転数: 250 rpm
– 回転方向: 時計回り
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2.1056.1020 
OMNIS Peristaltic Pump 
Unit 2-Channel

OMNIS Peristaltic Pump Unit は、OMNIS IC System で、サンプ
ルや補助溶液を輸送するペリスタリックポンプとして機能します。
ペリスタリックポンプは変位の原理に従って、すなわち、ポンプ
チューブを外部から機械的に変形させ、ポンプチューブから液体を
押し出して稼働します。ポンプチューブは回転するローラーヘッド
に押しつぶされ、変形します
どちらのチャンネルも別々に異なる回転数で稼働できるため、様々
な用途での柔軟性が向上します。
仕様:
– チャンネル数: 2
– 増加回転数: 2.5 rpm
– 最小回転数: 2.5 rpm
– 最大回転数: 250 rpm
– 回転方向: 時計回り
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2.1056.1110 
OMNIS MISP Unit

OMNIS MISP Unit は、様々な Metrohm インラインサンプル前処
理技術 (Metrohm Inline Sample Preparation 「MISP」)、ならび
にリキッドハンドリングプロセス用の付属品のホルダーおよびトレ
イとして機能します。トレイが付いた新しい設計により、付属部品
を簡単に装着もしくは交換することができます。この機能により、
スペースを節約し、整理整頓して収納でき、フローパスに統合する
ことができます。
OMNIS MISP Unit を使えば、対応する付属品を用いて以下の
Metrohm インラインサンプル前処理技術を実行できます:
– Metrohm インライン限外ろ過 (UF)
– Metrohm インライン希釈 (MIDT)
– Metrohm インライン希釈と Metrohm インライン限外ろ過の組

み合わせ (MIDT-UF)
– Metrohm インライン透析
– Metrohm インテリジェント可変注入テクニック (MiPT)
– Metrohm インライン限外ろ過と Metrohm インテリジェント可

変注入テクニックの組み合わせ (UF-MiPT)
– Metrohm インテリジェント濃縮技術 (MiPCT)
– Metrohm インテリジェント濃縮技術とマトリックス除去

(MiPCT-ME)
– Metrohm インテリジェントピックアップ注入テクニック

(MiPut)
– Metrohm インライン中和と Metrohm インライン陽イオン除去
– Metrohm インテリジェント濃縮技術とインライン中和 (MiPCT-

NE)

OMNIS MISP Unit では、限外ろ過セル、透析セル、移送チューブ
または移送キャピラリーを使用できます。オプションの MISP ホル
ダーを用いて、Metrohm で入手できるすべてのトラップカラムを
取り付けることができます。オプションの MISP ベースプレートに
は、様々なコネクターを固定し、フローパスに統合させることがで
きます。
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2.1056.1200 
OMNIS Reagent Organizer 
Liquid Control

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control は試薬オーガナイザー
として機能し、OMNIS IC System 装置内を照らします。さらに、
ソフトウェアに統合されたリーク検出機能を提供します。
OMNIS Reagent Organizer Liquid Control は、常に OMNIS
Extension Module の最上部あり、同時に OMNIS IC System の蓋
になっています。OMNIS Reagent Organizer Liquid Control の排
出口には、リークセンサーが設置されています。OMNIS Reagent
Organizer Liquid Control に装備されている照明は、1 つ以上ドア
が開くと OMNIS IC System の内部を照らします。
OMNIS Reagent Organizer Liquid Control にはボトル用のスペー
スが 6 本まであり、ボトルホルダーやボトル固定具、容量セン
サー、マグネチックスターラ、外部のキャニスターセンサーが付い
た排液容器などの他の付属品を装備することができます。

6.05801.050 
ドア1キット

交換部品：OMNIS IC Door 1。必要なヒンジが付属しています。

6.05801.060 
ドア2キット

交換部品：OMNIS IC Door 2。必要なヒンジが付属しています。
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6.05801.070 
ドア3キット

交換部品：OMNIS IC Door 3。必要なヒンジが付属しています。

6.05801.080 
ドア4キット

交換部品：OMNIS IC Door 4。必要なヒンジが付属しています。

6.02800.000 
ブラインドカバーユニット

空きユニット用ブラインドカバー。
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